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Przedmiotem wynalazku jest obudowa detektora
promieniowania podczerwonego znajdujaca szcze-
g6lne zastosowanie przy produkcji cienkowarstwo-
wych detektor6w z soli olowiu.

Znane obudowy posiadaja niewielkg $rednice, a
w zwigzku z tym — maly zbiornik czynnika chilo-
dzgcego, co wymaga laczenia ich z dodatkowym
zbiornikiem cieczy chlodzacej.

Wykonanie detektora z soli olowiu w obudowie
o duzej $rednicy napotyka na znaczne trudnosci
konstrukcyjne i technologiczne. Trudno$ci powyz-
sze wynikaja z niemozno§ci posrebrzenia S$cianek
obudowy ogrzewanych do wysokiej temperatury
w trakcie procesu technolo?;icznego wytwarzania
warstwy fotoczutej. Ponadto znaczne wymiary
czesci obudowy zawierajgcej element fotoczuly w
zasadniczy spos6b zmieniaja warunki otrzymywa-
nia cienkich warstw uniemozliwiajace niekiedy
uzyskanie detektoréow o najwyzszej jakosci.

Obudowa wedlug wynalazku sklada si¢ z dwu
czeSci o réznych $§rednicach przy czym czesé obu-
dowy zawierajaca element fotoczuly i okno dla
promieniowania podczerwonego ma mniejsza $red-
nice niz cze§é zawierajgca zasadniczy zbiornik
czynnika chlodzacego. Konstrukcja taka zapewnia
chlodzenie warstwy fotoczulej przez diugi okres
czasu rzedu kilku godzin bez potrzeby uzupeknie-
nia czynnika chlodzacego, umozliwiajac jednocze§-
nie stosowanie optymalnej technologii wytwarza-
nia elementu fotoczulego. Rozwigzanie wedlug wy-
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nalazku umozliwia przeprowadzenie procesu tech-
nologicznego warstwy w identyczny sposéb jak
w przypadku obudowy o malej §rednicy zapewnia-
jac jednocze$nie umieszczenie w zbiorniku obudo-
wy znacznej ilo$ci czynnika chlodzgcego.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kladzie wykonania na rysunku schematycznym w
przekroju osiowym.

Obudowa detektora wedlug wynalazku jest na-
czyniem Dewara, ktérego dolna cze§¢ 1 ma mniej-
szg §rednice niz cze§é gbébrna 2. Czes¢ obudowy
o mniejszej $rednicy 1 zawiera element fotoczuty 3
umocowany do §cianki zbiornika 4 czynnika chlo-
dzacego polaczony elektrycznie z przepustami préz-
nioszczelnymi 5 wbudowanymi w jej §cianke zew-
netrzng i okno 6 dla promieniowania podczerwo-
nego usytuowane réwniez w S§ciance zewnetrznej
naprzeciwko elementu fotoczulego 3. Cze§é obudo-
wy o wiekszej §rednicy 2 stanowi wilasciwy zbior-
nik 4 czynnika chlodzacego i jej §cianki od stro-
ny przestrzeni prézniowej sa pokryte warstwg
srebra. .

Obudowa wedlug wynalazku znajduje szczegblne
zastosowanie w produkcji detektor6w promienio-
wania podczerwonego wykonanych z soli otowiu
i chlodzonych cieklym azotem.

Zastrzezenie patentowe

Obudowa detektora promieniowania podczerwo-
nego pracujgcego w obnizonej temperaturze wy-
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konana w ksztalcie naczynia Dewara zawierajace-
go okno dla promieniowania podczerwonego
umieszczone naprzeciwko elementu fotoczulego
umocowanego do zewnetrznej $cianki zbiornika

czynnika chlodzacego i proznioszczelne przepusty
ze

doprowadzen elektrycznych, znamienna tym,
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czg$¢ (1) obudowy zawierajaca element fotoczuty
(3) i okna dla promieniowania podczerwonego (6)
ma mniejsza $rednice niz cze$é (2) obudowy za-
wierajaca zasadniczy zbiornik czynnika chtodzace-
go (4.
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